
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE POSTGRADO 
ACORDADAS 

EN SESIÓN DEL MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 

CP.026-2008.- APROBAR, el descuento del 30% a las 

Ingenieras Magali Jaramillo Montero, Sonia Proaño Chacha y la 

Srta. Lorena Luna Deleg, para cursar la Maestría en 

Tributación que dicta la ESPAE. 
 

CP.027-2008.- APROBAR el descuento del 30% a la Econ. 

Vanesa Sánchez Rendón para cursar la Maestría en Tributación 

que dicta la ESPAE. 
 

CP.028-2008.- APROBAR, el descuento del 25% a la Ing. Ma. 

Dolores Holguín Alvarado para cursar la Maestría en 

Tributación que dicta la ESPAE. 
 

CP.029-2008.- APROBAR, el descuento del 25% en la Maestría 

Ejecutiva en Administración de Empresas(EMAE), al Lic. Luis 

Terán Hidalgo. 
 

CP.030-2008.-APROBAR el descuento del 20 % de descuento al 

Ing. Douglas Aguirre Hernández, para cursar la Maestría 

Ejecutiva en Administración de Empresas, (EMAE), que dicta la 

ESPAE. 
 

CP.031-2008.- Aprobar el Proyecto de Postgrado “DIPLOMADO 

SUPERIOR EN GESTION DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION”, propuesto por la FIEC, para que continúe su 

tramite final de aprobación al CONESUP. 
 

CP.032-2008.- Conocer el Oficio ESPAE-M-627-2008, referente 

a las actualizaciones en los siguientes reglamentos: 
 

REGLAMENTO DE DISTINCION ACADEMICA-ESPAE 

REGLAMENTO DE ESTUDIOS EN ADMINISTRACION DE 

EMPRESAS MODALIDAD PRESENCIAL (1254) 

REGLAMENTO DE ESTUDIOS PARA MAESTRIAS EN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (1256) 

REGLAMENTO DE BECAS PARA EL PROGRAMA DE 



POSTGRADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (2305) 
 

CP.033-2008.- Conocer los oficios ESPAE-M-639, 640, 641 y 

663, referente a los informes de actividades presentados por los 

Doctores Juan Manuel Domínguez A., Sara Wong Ch. y Edgar 

Izquierdo O. 
 

CP.034-2008.- Conocer el oficio ESPAE-M-661-2008, referente 

al Informe del Proceso de Admisiones de la III Promoción de 

Maestría en Gestión de Proyectos. 
 

CP.035-2008.- Conocer el Oficio ICF-563, referente a la 

resoluciones adoptadas por el Comité de Postgrado del ICF. 


